
PIII標準製程



設備標準製程

 氣體種類

• 8吋、12吋、6吋、4吋及破片
(6吋、4吋及破片需自行貼片)

• Energy : 1~10 keV

• Dose : 5E14~1E16 (ion/cm2)

能量和劑量範圍：

 晶片尺寸

• AsH3、BF3

UTB FETs 

FinFETs


